
学内・学外対象（無料）   
平成28年度 機器見学会  

主催：研究基盤センター 

 日時：2月20日（月） 10：30～12:00 

 場所：理系複合棟321室 

※参加予約は不要です。 

 展示時間内にいつでもお立ち寄りください。 

問い合わせ先 
研究基盤センター事務室（理系複合棟307室） 
TEL: 895-8967   HP: http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/ 
E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp 

主な内容： 

材料の成分元素をppmから100%の範囲で素早く非破壊で分析

可能な携帯型蛍光X線分析計「オリンパス VANTA」の展示
実演デモを、上記の通り行います。 

メーカー技術者からの装置説明に加えて、 

サンプルを持参いただければ分析も可能です。 

携帯型蛍光X線分析計 
展示実演デモ 

VANTA（オリンパス社） 


